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【手続補正書】
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【補正の内容】
【０１３２】
　次に、図１９に示す状態から、第３保持部２１２Ａを下方に移動（下降）させることに
より、第３保持部２１２Ａの下面が樹脂投下テーブル３１０上の搬送具４００に当接され
る。次いで、第３保持部は、搬送具４００を保持爪で保持する。また、第３保持部２１２
Ａを介して搬送具４００の第１吸引孔４００ｃに吸引力を発生させて、搬送具４００の下
面に二つのフィルムＦを吸着させる。この状態を維持させつつ、第３保持部２１２Ａによ
り搬送具４００を保持し、図２０に示すように、第３保持部２１２Ａ及び搬送具４００を
上方に移動（上昇）させる。
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